
Анотація курсу “ Технологічні основи мікроелектроніки ”  
Викладач – старший викладач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних 
інформаційних технологій, кандидат фізико –математичних наук Боцула О.В. 
 Курс – лекційний, з лабораторними роботами 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування уявлень про розробку та створення приладів мікроелектроніки, 
засоби і методи, що використовуються при їх виготовленні.  
Завдання - виклад фізичних основ роботи твердотілих приладів та технологічних 
процесів, що використовуються при їх конструюванні та  встановлення взаємозв’язку 
між особливостями роботи приладів  та технологічними засобами   забеспечення 
реалізації  їх технічних параметрів   
 У результаті вивчення данного курсу студент повинен  
знати:  основні технологічні процеси, що використовуються для створення 
мікроструктур, фізичні принципи роботи приладів мікроелектроніки та зв’язок їх 
параметрів з особливосями конструкції, застосованими  технологіями та використаними 
для їх створення матеріалами 
вміти: використовувати отриманні знання для правильного опису  фізичних процесів в 
твердотілих приладах з врахуванням  їх конструктивних особливостей 
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